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Urzadzenie mikroskopowe do obserwacji w wysokich temperaturach

Przedmiotem wynalazku jest urzgdzenie mikroskopowe do obserwacji w wysokich temperaturach
prowadzonej w atmosferze obojetnej albo utleniajacej lub redukujgcej. Urzadzenie przeznaczone jest zwteszcza
do badania prébek o stosunkowo duzych powierzchniach znajdujacych sie w postaci ciektej lub pdtptynnej.

Znane dotychczas rozwigzania urzgdzent do wysokotemperaturowej obserwacji mikroskopowej majg zwykle
mikropiece umieszczone nad obiektywem mikroskopu. Umozliwia to obserwacje prébek przez wizjer znajdujacy
si¢ wdolnej czesci mikropieca. Mikroskopy mogq wykonywaé ruchy pionowe posuwisto zwrotne. W celu
umozliwienia obserwacji obiektéw o wiekszych powierzchniach mikropiece s3 mocowane do stelazu krzyicwych
mikroskopow. Znane jest rOwniez rozwigzanie, ktére polega na umozliwieniu ruchu krzyZowego samej komorze
grzejnej wraz z badang prébka. Uzyskano to przy uzyciu specjalnych popychaczy wbudowanych w obudowe
mikropieca. Obserwacje probek prowadzi si¢ w préini lub w atmosferze ochronnej. Znane urzadzenia
przeznaczone s§ do obserwacji ciat statych w podwyzszonych temperaturach. .

Zasadniczg wadg znanych urzadzeri do wysokotemperaturowej obserwacji mikroskopowej jest ograniczenie
wielkosci powierzchni obserowanego obiektu, ktéra dla urzgdzert z ruchomym mikropiecem ogranicza sig do
prébek o $rednicy dpax =7 mm, adla urzadzert zruchoma komoray grzejng do dmax = 16 mm. Poza tym
usytuowanie obiektywu pod badang prébka uniemozliwia prowadzenie obserwacji ciat ciektyct. i pétptynnych,
a wprowadzenfe probek do komdr grzejnych mikropiecéw jest potaczone z czesciowym demontazem urzadzenia.
Nie mozliwe jest tez wyjmowanie nagrzanej probki na zewngtrz mikropieca. Kazdorazowa wymiana prébki
wymaga obnizenia temperatury pieca do temperatury otoczenia.

Celem wynalazku jest skonstruowanie urzgdzenia do wysokotemperaturowej obserwacji mikroskopowe;j,
ktéra umozliwi obserwacje zaréwno ciat w stanie pdtptynnym, jak réwniez ciat statych i proszkéw, a ktére
bedzie pozbawione wad i niedogodnosci wystepujacych w znanych urzadzeniach tego typu.

Urzadzenie mikroskopowe do obserwacji w wysokich temperaturach wedfug wynalazku ma mikroskop
umieszczony na gornej obrotowej pokrywie mikropieca w suporcie, ktéry pozwala na ruchy promieniowe
wzgledem obracajacej sie pokrywy. Skojarzenie ruchu obrotowego zruchem promieniowym umozliwia
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obserwacje prébek o duzych powierzchniach. Z mikroskopem zwigzany jest mechanicznie zespét ruchomych
ekranéw ograniczajacych straty ciepta z nieruchomej komory grzejnej oraz zabeipieczajqcych obiektyw
mikroskopu przed nadmiernym promieniowaniem. W dolnej czesci obudowy mikropieca jest otwor, przez ktéry
za pomocg mechanizmu zebatkowego wprowadzane sq do komory grzejnej badane probki. Takie rozwigzanie
konstrukcyjne pozwala na obserwowanie duzych powierzchni o srednicy dp,ax = 30 mm badanych prébek przy
zapewnieniu matych strat ciepta i znacznemu ograniczeniu nagrzewania elementéw roboczych mikroskopu. State
potozenie komory grzejnej mikropieca pozwala na zastosowanie mechanizmu szybkiego wprowadzenia
i wyjmowania prébek w dowolnie obranym czasie podczas trwania obserwacji. Umieszczenie obiektywu
mikroskopu nad obserwowanym obiektem pozwala na badanie réwniez ciat pétptynnych o niskiej preznosci par.

Urzadzenie mikroskopowe wedtug wynalazku przedstawiono w przyktadowym wykonaniu na rysunku
w przekroju osiowym.,

_ Urzadzenie mikroskopowe wedtug wynalazku ma podstawe 1 mikropieca na ktérej spoczywa na ksztattach
ceramicznych 2 komora grzejna 3. We wnetrzu komory na nasadce grafitowej lub ceramicznej 4, ktora jest
czescig podajnika probek 5, umieszczana jest badana prébka 6. Nad prébka 6 znajduje sie ruchomy zespdt
ptaskich ekranéw 7, w srodku ktérych jest otwér do prowadzenia obserwacji. Zespot ekranéw 7 jest potgczony
sworzniem 8 iwkretami 9 z suportem 10 ruchu promieniowego, osadzonym w prowadnicy 11. Prowadnica 11
zwigzana jest konstrukcynie z pokrywg gorng 12 mikropieca . Do suportu 10 przymocowany jest na trzpieniu 13
mikroskop 14. Obiektyw mikroskopu 14 znajduje sie¢ nad badang probky 6. Obiektyw chroniony jest przed

~ciggtym wptywem wysokich temperatur filtrem 15. Podajnik prébek 5 jest przesuwany mechanizm zgbatkowym
18 wosi pieca. Nasadka grafitowa lub ceramiczna 4 jest osadzona na sworzniu 16, ktéry jest umieszczony
w oprawie 17,

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie mikroskopowe do obserwacji w wysokich temperaturach sktadajace sie z mikroskopu oraz
mikropieca potgczonych wzajemnie w sposéb przesuwn w ptaszczyznie pionowej i poziomej, znamienne
ty m, ze mikropiec jest zaopatrzony w osatizong obrotowo pokrywe (12) do ktérej jest przytwierdzony suport
(10), z zamocowanym mikroskopem wykonujacy ruchy promieniowe wzgledem pokrywy, przy czym w dolnej-
czesci mikropieca jest osadzony suwliwie podajnik prébek (5).

2. Urzadzenie, wedtug zastrz.1, znamienne tym, ze podajnik prébek (5) jest zaopatrzony
w mechanizm zebatkowy (18).

3. Urzadzenie, wedtug zastrz. 1,znamienne tym, ze pokrywa (12) ma centralny otwér, w ktérym sa
zamontowane ekrany ptaskie (7) brzyczym migdzy otworem a mikropiecem znajduje sie filtr (15).
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